












































































专利名称(译) 限制单元，蒸镀装置，蒸镀膜的制造方法，电致发光显示装置的制造方法以及电致发光显示装置

公开(公告)号 US20180309091A1 公开(公告)日 2018-10-25

申请号 US15/769405 申请日 2016-10-13

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 KOBAYASHI YUHKI
KIKUCHI KATSUHIRO
KAWATO SHINICHI
INOUE SATOSHI
NIBOSHI MANABU

发明人 KOBAYASHI, YUHKI
KIKUCHI, KATSUHIRO
KAWATO, SHINICHI
INOUE, SATOSHI
NIBOSHI, MANABU

IPC分类号 H01L51/56 C23C16/455 C23C14/04 H01L27/32 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/56 C23C16/45591 C23C14/042 H01L27/3244 H01L51/001 H01L51/0011 C23C14/04

优先权 2015206575 2015-10-20 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

限制单元包括至少一个限制开口和多个限制部分，所述限制开口构造成
允许蒸汽沉积颗粒通过，所述限制部分设置在限制开口的两侧。限制部
分具有由顶壁和开口壁形成的倒凹形的横截面形状。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/826f238d-ca3c-4724-8092-95def918944a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058557444/publication/US2018309091A1?q=US2018309091A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180309091%22.PGNR.&OS=DN/20180309091&RS=DN/20180309091

